
 X 線回折装置 

株式会社リガク UltimaⅣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インプレーンスキャンによる面内構造解析に特化した仕様でありながら、感度

の低下があるもののそのままでも面外回折測定も行える汎用性の高い装置です。 

アタッチメントを変更すると、高感度での面外回折測定も可能となります。 

 

出力： 40Kv/40mA 

検出器：シンチレーションカウンター、 

 

設置場所：産業科学研究所 第 2 研究棟 3F- S315           

装置担当： 先端機器室 佐久間 


